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Biografía de investigación 

 

Integrante del Laboratorio de Semiconductores 

Microelectrónica y Nanotecnología y técnico del Laboratorio 

de Microscopia Avanzada y Análisis de Fallas, especialista en 

la caracterización estructural de nanomateriales y el análisis 

de fallas de dispositivos microelectrónicos. Es ingeniero 

mecatrónico con especialidad en automatización y control. 

Enfocado al desarrollo de nuevos métodos de fabricación y 

caracterización de nanoestructuras de aplicación en la 

industria microelectrónica, desarrolla proyectos de 

modelado y simulación de estructuras MEMS y micro canales 

de flujo basado en materiales aislantes, semiconductores, 

metales y sustratos flexibles.  
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académica/reconocimientos 
 

Doctorado en Ingeniería, Universidad 

Autónoma de Baja California, del 2015 a 

2019 

Mestría en Ingeniería, Universidad 

Autónoma de Baja California,  2013 a 

2015 
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